附圖1（系爭專利主要圖式）
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（系爭專利之分解圖）

附圖2（證據一之圖式第2圖）
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（第一實施例之剖視圖）

附圖3（證據四：百度百科網站上法蘭結構圖）

附圖4（證據八之主要圖式）

1.第1圖係第1實施形態的壓力容器剖面圖。
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2.第6圖係顯示傳統壓力容器之密封裝置於組裝狀態下的剖面圖。
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附表1（系爭專利申請專利範圍第1項與證據一之新穎性比較）
	要件
	系爭專利申請專利範圍第1項
技術特徵
	證據一

技術內容
	是否

揭示

	1A
	一種壓力容器之驅動裝置的氣密結構，包含：
	一種半導體封裝加工之除泡烤箱裝置，
	是

	1B
	一上罩體，該上罩體為一殼體內有一容置空間；其中該上罩體之下方有一開口，該開口邊緣向外凸出一凸緣；該上罩體除該開口外，為完全氣密之殼體；
	驅動馬達承置腔室4內部形成一容置空間40
(未揭露劃線部分)
	否

	1C
	一壓力容器，該壓力容器為一殼體內有一容置空間；該壓力容器之上方有一轉軸伸入孔；該壓力容器除該轉軸伸入孔外，為一完全密閉之容器；其中該壓力容器之一面設有一凸緣固定座，該凸緣固定座與該上罩體的凸緣相對應，利用數個螺絲鎖固該凸緣與該凸緣固定座，使得該上罩體與該壓力容器可相互螺固；
	腔體1內部形成一容置空間10；而腔體1經由連通腔道3與驅動馬達承置腔室4結合
(未揭露劃線部分)
	否

	1D
	一馬達，該馬達設置於該上罩體之容置空間內，該馬達轉軸經由該轉軸伸入孔凸伸至該壓力容器的容置空間內；
	驅動馬達承置腔室4內部形成一容置空間40，並設置有一驅動馬達41；驅動馬達41連結有一傳動軸42，該傳動軸42之一端延伸出一預定長度至該腔體1中。
	是

	1E
	一動作體位於壓力容器內部，該動作體連結馬達轉軸由該馬達轉軸後產生動作；
	傳動軸42並在腔體1之容置空間10中結合一渦輪風扇43。
	是

	1F
	以及其中該馬達置於該上罩體之容置空間內，該馬達轉軸經由該轉軸伸入孔凸伸至該壓力容器的容置空間內；而該壓力容器的凸緣固定座與該上罩體的凸緣相對應，利用數個螺絲鎖固該凸緣與該凸緣固定座，使得該上罩體與該壓力容器可相互螺固，因為該上罩體及該壓力容器為完全密封，且該上罩體的凸緣與該壓力容器的凸緣固定座也形成完全氣密之封閉，所以在壓力容器的氣體無法外洩，因此形成一氣密的狀態。
	驅動馬達承置腔室4內部形成一容置空間40，並設置有一驅動馬達41；驅動馬達41連結有一傳動軸42，該傳動軸42之一端延伸出一預定長度至該腔體1中。…並使腔體1之容置空間10、連通腔道3之容置空間30以及驅動馬達承置腔室4之容置空間40三者保持連通。
(未揭露劃線部分)
	否


